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Veranstaltungsnummer: VA26-00728

Intelligente Baugruppen-Konstruktion zur

effektiven Fertigung mit dem

Elektronenstrahl

Grundlagen, Anwendungen und Beispiele aus der Praxis

Termin

Di. 19.05.2026, 09:30 Uhr —

Mi. 20.05.2026, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.310,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.179,00 €*

Präsenz

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 13.05.2025, 08:32 Uhr
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Intelligente Baugruppen-Konstruktion zur effektiven

Fertigung mit dem Elektronenstrahl

-R�ZMIPIR�-RHYWXVMIFVERGLIR�[MI�1EWGLMRIRFEY��%VQEXYVIRFEY��*ELV^IYKFEY�EPPIV�%VX��*IMRKIVêXIXIGLRMO�

7IRWSVXIGLRMO��)PIOXVSXIGLRMO��)RIVKMIXIGLRMO��0YJX��YRH�6EYQJELVXXIGLRMO��2YOPIEVXIGLRMO�Y��E��WMRH

&EYKVYTTIR�SHIV�/SQTSRIRXIR�^Y�JIVXMKIR��HMI�XIMPW�WILV�OSQTPI\IR�%RJSVHIVYRKIR�JþV�MLVIR�+IFVEYGL

KIRþKIR�QþWWIR��(MIWI�%RJSVHIVYRKIR�WIX^X�HIV�/SRWXVYOXIYV�YQ�MR�HMI�EHêUYEXI�+IWXEPX��HIR

^[IGOQê�MKIR�;IVOWXSJJ�YRH�PEWX�FYX�RSX�PIEWX�HMI�1IXLSHI�R
�^YV�*IVXMKYRK�HIV�/SQTSRIRXI��%FKIWILIR

ZSQ�^Y�IVVIMGLIRHIR�+IFVEYGLW[IVX�WXIPPIR�EYGL�HMI�,IVWXIPPOSWXIR�YRH�HIV�>IMXFIHEVJ�JþV�HMI�*IVXMKYRK

IRXWGLIMHIRHI�/VMXIVMIR�HEV�

2YV�[IRMKI�/SRWXVYOXIYVI�WMRH�QMX�HIV�1EXIVMEPFIEVFIMXYRK�QMXXIPW�)PIOXVSRIRWXVELP��)&
�ZIVXVEYX��WIM�IW�^YQ

7GL[IM�IR��^YV�3FIV¬êGLIRQSHM«OEXMSR��^YQ�4IVJSVMIVIR�SHIV�^YV�%HHMXMZIR�*IVXMKYRK��(IWLEPF�FILERHIPX

HMIWIW�7IQMREV�HMI�FIWSRHIVIR�:SV^þKI�HIV�)&�8IGLRSPSKMIR�FIM�HIV�/SRWXVYOXMSR�YRH�*IVXMKYRK�OSQTPI\IV

&EYKVYTTIR�

%YW�7MGLX�HIW�/SRWXVYOXIYVW�IVKMFX�WMGL�HMI�JSPKIRHI�4EPIXXI�ZSR�:SVXIMPIR�

£�QMRMQEPIV�;êVQIIMRXVEK��RMIHVMKI�7XVIGOIRIRIVKMI��KIVMRKIV�&EYXIMPZIV^YK��KIVMRKI�+IJþKIFIIMR¬YWWYRK


£�6IHY^MIVYRK�HIV�*IVXMKYRKWWGLVMXXI��*þKIR�YRH�SHIV�,êVXIR�JIVXMK�FIEVFIMXIXIV�)MR^IPXIMPI��IMRPEKMKIW

7GL[IM�IR�HYVGL�8MIJWGL[IM�IJJIOX��:IV^MGLX�EYJ�>YWEX^[IVOWXSJJ


£�)VúJJRYRK�RIYIV�OSRWXVYOXMZIV�+IWXEPXYRKWQúKPMGLOIMXIR��QEWWI��YRH�SHIV�ZSPYQIRVIHY^MIVXI�+IWXEPXYRK�

FIPEWXYRKWSVMIRXMIVXIV�;IVOWXSJJIMRWEX^�HYVGL�/SQFMREXMSRIR
�

&IXVEGLXIX�[IVHIR�HMI�)MKIRWGLEJXIR�HIW�7XVELP[IVO^IYKW��HMI�XIGLRSPSKMWGLIR�:SVKêRKI�IMRWGLPMI�PMGL

WTI^MIPPIV�;IVOWXSJJJVEKIR��HMI�+IREYMKOIMX�YRH�6ITVSHY^MIVFEVOIMX�HIV�&IEVFIMXYRKWIVKIFRMWWI�YRH�EPPI

%WTIOXI�HIV�;MVXWGLEJXPMGLOIMX�

%RLERH�IMRIV�:MIP^ELP�ZSR�&IMWTMIPIR�[MVH��EPW�%RVIKYRK
�HEW�7TIOXVYQ�QúKPMGLIV�/SRWXVYOXMSRWPúWYRKIR

HEVKIWXIPPX��[IPGLI�WS[SLP�)MR^IPXIMP��EPW�EYGL�1EWWIRJIVXMKYRK�YQJEWWIR�

)W�MWX�HIV�/SRWXVYOXIYV��HIV�HMI�;IMGLIR�WXIPPX�JþV�HIR�+IFVEYGLW[IVX�YRH�HMI�/SWXIR�IMRIW�4VSHYOXIW�

Zum Thema

-R�ZMIPIR�-RHYWXVMIFVERGLIR�[MI�1EWGLMRIRFEY��%VQEXYVIRFEY��*ELV^IYKFEY�EPPIV�%VX��*IMRKIVêXIXIGLRMO�

7IRWSVXIGLRMO��)PIOXVSXIGLRMO��)RIVKMIXIGLRMO��0YJX��YRH�6EYQJELVXXIGLRMO��2YOPIEVXIGLRMO�Y��E��WMRH

&EYKVYTTIR�SHIV�/SQTSRIRXIR�^Y�JIVXMKIR��HMI�XIMPW�WILV�OSQTPI\IR�%RJSVHIVYRKIR�JþV�MLVIR�+IFVEYGL

KIRþKIR�QþWWIR��(MIWI�%RJSVHIVYRKIR�WIX^X�HIV�/SRWXVYOXIYV�YQ�MR�HMI�EHêUYEXI�+IWXEPX��HIR

^[IGOQê�MKIR�;IVOWXSJJ�YRH�PEWX�FYX�RSX�PIEWX�HMI�1IXLSHI�R
�^YV�*IVXMKYRK�HIV�/SQTSRIRXI��1MX�HIV

1EXIVMEPFIEVFIMXYRK�QMXXIPW�)PIOXVSRIRWXVELP��WIM�IW�^YQ�7GL[IM�IR��^YV�3FIV¬êGLIRQSHM«OEXMSR��^YQ

4IVJSVMIVIR�SHIV�^YV�%HHMXMZIR�*IVXMKYRK�OERR�HIV�/SRWXVYOXIYV�HMI�;IMGLIR�WXIPPIR�JþV�LSLIR�+IFVEYGLW[IVX

[MI�EYGL�JþV�IJJIOXMZI�YRH�OSWXIRKþRWXMKI�*IVXMKYRK�WIMRIV�&EYKVYTTIR��;MGLXMKI�%WTIOXI�HEFIM�WMRH

QMRMQEPIV�;êVQIIMRXVEK��KIVMRKIV�&EYXIMPZIV^YK


[IRMKIV�*IVXMKYRKWWGLVMXXI��*þKIR�F^[��,êVXIR�JIVXMK�FIEVFIMXIXIV�)MR^IPXIMPI


RIYI�+IWXEPXYRKWQúKPMGLOIMXIR��:SPYQIR��1EWWI��1EXIVMEP


Zielsetzung

2YV�[IRMKI�/SRWXVYOXIYVI�WMRH�QMX�HIV�1EXIVMEPFIEVFIMXYRK�QMXXIPW�)PIOXVSRIRWXVELP��)&
�ZIVXVEYX��WIM�IW�^YQ

7GL[IM�IR��^YV�3FIV¬êGLIRQSHM«OEXMSR��^YQ�4IVJSVMIVIR�SHIV�^YV�%HHMXMZIR�*IVXMKYRK��(MIWIW�7IQMREV

FILERHIPX�HMI�FIWSRHIVIR�:SV^þKI�HIV�)&�8IGLRSPSKMIR�FIM�HIV�/SRWXVYOXMSR�YRH�*IVXMKYRK�OSQTPI\IV

&EYKVYTTIR��HMI�+IREYMKOIMX�YRH�6ITVSHY^MIVFEVOIMX�HIV�&IEVFIMXYRKWIVKIFRMWWI�YRH�KMFX�QMX�IMRIV�:MIP^ELP

ZSR�&IMWTMIPIR�%RVIKYRKIR�JþV�HMI�IMKIRI�%VFIMX�

Programm
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19.05.2026

09:30–16:00 Elektronenstrahl (EB) Teil 1

EinführungGrundlagen zum Elektronenstrahl (EB)Elektronenstrahl-Schweißen im Vakuum

(EBW)ProzessSchweißteil-Konstruktionen - zieht sich durch das gesamte Seminar

durchMaschinen...

20.05.2026

09:30–16:00 Elektronenstrahl (EB) Teil 2

>IVXM«^MIVYRKIR

Das Seminar wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Ausführliche

Unterlagen werden bereitgestellt. Der Seminarleiter verfügt über 40 Jahre Erfahrung mit dem

Elektronenstrahl und ist offen für Fragen und Kommentare der Teilnehmenden. Zahlreiche Arbeitsproben

werden präsentiert.


